
























专利名称(译) 具有在金属层上形成有非晶氧化物导电层的导线的液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US6567145 公开(公告)日 2003-05-20

申请号 US09/535751 申请日 2000-03-27

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 松下液晶显示CO.，LTD.

[标]发明人 KANEKO TOSHIKI
ONO KIKUO
IKEDA HAJIME
TERAKADO MASATOMO

发明人 KANEKO, TOSHIKI
ONO, KIKUO
IKEDA, HAJIME
TERAKADO, MASATOMO

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1362 G02F1/1343 G09F9/30 G02F1/136 G02F1/1368 H01L21/302

CPC分类号 G02F1/134363 G02F1/1362 G02F1/13458 G02F1/13439

优先权 1999083689 1999-03-26 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置，其能够简化制造期间信号布线和电极的
图案化步骤，并且能够通过防止端子部分等的电解腐蚀来提高可靠性。
在基板1上形成电极和/或信号布线时，将具有大蚀刻速率的非晶氧化物
导电膜3层叠在由铬等制成的金属膜2上并形成在基板1上，并且这些薄膜
仅在一次光刻处理中同时被蚀刻。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/f60288d4-c114-4540-933e-9b0712522a90
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/013809471/publication/US6567145B1?q=US6567145B1
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6567145.PN.&OS=PN/6567145&RS=PN/6567145

